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In: Optical Interference Coatings on CD-ROM
(The Optical Society of America, Washington, DC,
2004), Presentation number WE2

Guyenot, V.

Nano: Von der Luftfahrt, Optik,
Prazisionsmechanik und Herzklappen
Vortrag: Reise in den Nanokosmos, Veranstaltung
zum Jahr der Technik, 5.11.2004, Jena,
Deutschland

Guyenot, V.

Qualitatssicherung in F & E

Vortrag: DGQ-Arbeitskreis Region Jena,
26.4.2004, Jena, Deutschland

Guyenot, V.; Gebhardt, A.

Simulation, Design und ultraprazise
Fertigung opto-mechanischer Komponenten
Vortrag: OPTATEC, 22.-25.6.2004, Frankfurt/M.,
Deutschland

Harnisch G.; Peschel, T.; Thorwirth, G.;
Rudolph, B.

High-precision assembly of micro-prisms

In: Proceedings 10" International Microoptics
Conference MOC'04 on CD-ROM, Presentation
number F-54

Heger, P; Stenzel, O.; Kaiser, N.

Metal island films for optics

In: SPIE Proceedings Vol. 5250 (2004) p. 21-28,
ISBN 0-8194-5134-7

Hultaker, A.; Gliech, S.; Gessner, H.; Duparré, A.
Characterization of CaF, substrates for VUV
fluoride coatings

In: SPIE Proceedings Vol. 5250 (2004) p. 119-126,
ISBN 0-8194-5134-7



Kaiser, N.

Coatings for 193 nm and 13.5 nm
Trends and Challenges

Invited Lecture: Leybold Optics
Precision Optics Symposium,
04.05.2004 Boston, USA;
06.05.2004 San Jose, USA;
10.05.2004 Taipei, Taiwan;
12.05.2004 Tokyo, Japan;
14.05.2004 Shanghai, China;
25.05.2004, Alzenau, Deutschland

Kaiser, N.

Optical components for the XUV

Invited Lecture: 326. WE-Heraeus-Seminar,
Thema: XUV Technologies and Applications
7.6.-9.6.2004, Bad Honnef, Germany

Kaiser, N.

Optical coatings for the DUV-, VUV-, EUV-,
and soft X-ray spectral region

Lecture: Instructor Short Course — SC225: OIC
Topical Meeting, 27.6.-2.7.2004, Tucson, USA

Kaiser, N., Shimshock, R.

Coatings on Plastics

5% International Conference on Coatings on Glass
ICCG, 4.-8.7.2004, Saarbrticken, Germany

Kaiser, N., Stenzel, O., Heger, P.

Plasmon boosted absorption

in interference coatings

Invited Lecture: 6" Symposium of European
Vacuum Coaters, 27.-29.9.2004, Anzio ,Italy

Kaiser, N.

Nanooptik

Invited Lecture: Otti Profiforum Nanotechnologie
in der industriellen Anwendung Materialien,
Oberflachen und Schichten, 4.-5.10.2004,
Regensburg, Deutschland

Kaiser, N.

Optical coatings —

recent developments at IOF Jena

Invited Lecture: Séminare Couches Minces
Optiques, 11.-12.10.2004 Marseille, France

Kaiser, N.

Einflirung in die Optische Technologie
Eingeladener Vortrag: Otti Profiforum Moderne
optische Technologien, 3.12.2003, Regensburg,
Deutschland

Kaiser, N.

Optical coatings - trends

Invited Lecture: Mikkeli International Industrial
Coating Seminar MIICS-2004, 18.-20.3.2004,
Mikkeli, Finland

Kaiser, N.; Heger, P.

Optical coatings - trends

Lecture: OPTATEC Frankfurt/M., 22.-25.6.2004,
Frankfurt/M., Germany

Kaiser, N.; Wilbrandt, S.; Stenzel, O.

In-situ broadband monitoring

of optical coatings

Lecture and Poster: 5t International Conference
on Coatings on Glass, 4.-8.7.2004, Saarbriicken,
Germany

In: Advanced coatings on glass & plastics for
large-area or high-volume products: Proceedings
of the 5™ International Conference on Coatings
on Glass, ICCG 5, July 4-8, 2004, Germany,

p. 429-433

Kaless, A.; Munzert, P.; Schulz, U.; Kaiser, N.
Nano-motheye antireflection pattern

by plasma treatment of polymers

Poster: Ninth International Conference on Plasma
Surface Engineering, 13.-17.9.2004, Garmisch-
Partenkirchen, Germany

Kaless, A.; Munzert, P.; Schulz, U.; Kaiser, N.
Stochastische Antireflexstrukturen durch
Plasmabehandlung von Polymeroberflachen
Poster: 11. Internationale Fachtagung Polymer-
werkstoffe, 29.9.-1.10.2004, Halle, Deutschland

Kaufmann, S.; Zeitner, U. D;

Schache, H.; Kley, E.-B.

Basics for fast and false-color-free
birefringence measurements

Poster: 10™ International Microoptics Conference
MOC’04, 1.-3.9.2004, Jena, Germany

In: Proceedings MOC'04 on CD-ROM,
Presentation number F-51, ISBN 3-8274-1603-5

Kuhmstedt, P.

Mehrbild-3D-Messsysteme in Rapid
Prototyping- und Qualitatssicherungs-
Prozessketten

Vortrag: VDI-Wissensforum , Optische 3-D-Mess-
technik”, 1.-2.7.2004, Aachen, Deutschland

Kihmstedt, P; Brakhage, P;; Notni, G.

Optische 3D-Messtechnik in der Qualitats-
sicherung und im Rapid-Prototyping

Vortrag: 3D-Erfahrungsforum Werkzeug- und
Formenbau, Rapid-Technologien, 13.-14.5.2004,
Dresden, Deutschland

Kthmstedt, P.; Notni, G.

Mehrbild 3-D-Messsystem — Geratefamilie
.KOLIBRI"

Vortrag: 9. Fraunhofer IPA Anwenderforum,
13.10.2004, Stuttgart, Deutschland

Kthmstedt, P.; Notni, G.
Mehrbild-3D-Messsysteme in Rapid
Prototyping- und Qualitatssicherungs-
Prozessketten

Vortrag: VDI Wissensforum ,, Optische 3D-
Messtechnik fur die Qualitatssicherung in der
Produktion”, 25.-26.11.2004, Jena, Deutschland

Kuhmstedt, P; Gerber, J.; Notni, G.
Messprozesseignung von
Streifenprojektionsmesssystemen

Vortrag: 105. DGaO Jahrestagung, 1.-5.6.2004,
Bad Kreuznach, Deutschland

Kuhmstedt, P; Heinze, M.; Notni, G.
Phasogrammetric optical 3D-Sensor for the
measurement of large objects

Lecture: SPIE Photonics EUROPE, 26.-30.4.2004,
Strasbourg, France

In: SPIE Proceedings, Vol. 5457 (2004) p. 56-64,
ISBN 0-8194-5379-X

Lau, K.; Schulz, U.; Kaiser, N.

Hochbrechende Beschichtungsmaterialien fii
den UV-Schutz von Polycarbonat

Poster: Internationale Fachtagung Polymerwerk-
stoffe, 29.9.-1.10.2004 Halle/Saale, Deutschland

Lau, K.; Schulz, U.; Kaiser, N.; Fiz, M.; Kénig, F.
SiO, coatings on polycarbonate evaporated
from pure and alumina-containing silica
granules

Lecture: 5™ International Conference on Coatings
on Glass ICCG 5, 4.-8.7.2004, Saarbriicken,
Germany

In: Advanced coatings on glass & plastics for
large-area or high-volume products: Proceedings
of ICCG 5, p. 275-279

Lau, K.; Schulz, U.

Optical Coatings on Plastic

Lecture: OPTATEC, Frankfurt/M., 21.-25.6.2004,
Frankfurt/M., Germany

Lederer, F; Pertsch, T.; Peschel, U.; Kobelke, J.;
Schuster, K.; Bartelt, H.; Nolte, S;

TUnnermann, A.

Localization and delocalzation in disordered
nonlinear fiber arrays

Invited Lecture: CLEO 2004, 16.-21.05.2004,
San Francisco, USA

Leitel, A.; Trollsch, A.; Waldhausl, R;;

Schreiber, P; Zeitner, U. D.

LED-Based Projection Displays with
Micro-Structured Optical Elements

Poster: 10" International Microoptics Conference
MOC’'04, 1.-3.9.2004, Jena, Germany

In: Proceedings MOC'04 on CD-ROM,
Presentation number F-47, ISBN 3-8274-1603-5

Liem, A.; Limpert, J.; Schreiber, T.; Nolte, S.;
Zellmer, H.; Tinnermann, A.; Peschel, T;;
Guyenot, V.; Broeng, J.; Vienne, G.;
Petersson, A.; Jakobsen, C.

Air-clad large-mode-area photonic crystal
fibers: power scaling concepts up to the
multi-kW range

Lecture: Photonics West, 24.-29.1.2004,

San Jose, USA

In: SPIE Proceedings Vol. 5335 (2004) p. 158-169,
ISBN 0-8194-5243-2
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Limpert, J.; Liem, A.; Schreiber, T.; Reich, M ;
Zellmer, H.; Tinnermann, A.

High performance ultrafast fiber

laser systems

Lecture: Photonics West, 24.-29.1.2004,

San Jose, USA

In: SPIE Proceedings Vol. 5335 (2004) p. 245-252,
ISBN 0-8194-5243-2

Maérz, R.; Burger, S.; Forchel, A.;

Heidrich, H.; Hess, O.; Michaelis, D.;

Wandel, K.; Wehrspohn, R.

High-contrast planar photonic crystals

In: SPIE Proceedings Vol. 5597 (2004) p. 68-81,
ISBN 0-8194-5550-4

Mauroner, O.

Innovative Spin-offs aus der Forschung

Poster: Tag der Forschung 2004, Friedrich-Schiller-
Universitat Jena, 16.11.2004, Jena, Deutschland

Mohaupt, M.; Eberhardt, R.; Beckert, E.;

Banse, H.; Siebenhaar, C.; Guyenot, V.
Assembly of optical fibers

Lecture: Micro System Technologies, 7.10.2003,
Munich, Germany

Munzert, P; Schulz, U.

Beschichtung hochtemperaturbestandiger
Polymere fiidie Optik ,, HT-Polymere”
Poster: 50 Jahre AiF, 19.4.2004, Berlin,
Deutschland

Nolte, S.; Will, M.; Burghoff, J.; Wikszak, E;
Tunnermann, A.

3D microstructuring using ultrafast lasers —
a new approach for integrated optics
Invited Lecture: OSA Annual Meeting 2004,
12.-13.10.2004, Rochester, USA

Nolte, S.; Will, M.; Burghoff, J.; Wikszak, E.;
Tdnnermann, A.

Direct writing of photonic devices inside
glasses and crystals by femtosecond laser
pulses

Invited Lecture: Glass & Optical Materials Division
Fall 2004 Meeting/ XIV*" International Symposium
on Non-Oxide Glasses (ISNOG),

7.-12.11.2004, Cocoa Beach, USA

Nolte, S.; Burghoff, J.; Will, M.; Tinnermann, A.
Femtosecond writing of high quality
waveguides inside phosphate glasses and
crystalline media using a bifocal approach
Lecture: Photonics West, 24.-29.1.2004,

San Jose, USA

In: SPIE Proceedings Vol. 5340 (2004) p. 164-171,
ISBN 0-8194-5248-3

Nolte, S.; Will, M.; Burghoff, J.; Tinnermann, A.
Ultrafast Laser Processing — New Possibilities
for Photonic Device Production

Invited Lecture: The 5™ International Symposium
on Laser Precision Microfabrication (LPM),
11.-14.5.2004, Nara, Japan
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Nolte, S.; Will, M.; Burghoff, J.; Tinnermann, A.
Ultrafast laser processing:

New options for 3D photonic structures
Invited Lecture: 34" Winter Colloquium on the
Physics of Quantum Electronics (PQE),
3.-8.1.2004, Snowbird, Utah, USA

Notni, G.

Das Prinzip der Phasogrammetrie —

flexible automatisierte Erfassung komplexer
Objektgeometrien

Eingeladner Vortrag: 19. Optik-Kolloquium,
18.2.2004, Institut fir Technische Optik,
Stuttgart, Deutschland

Notni, G.

Optische 3D- und Oberflachenvermessung fti
Qualitatssicherung und Rapid-Prototyping
Eingeladner Vortrag: Fachtagung ,, Photonik-
Schlusseltechnologie des 21. Jahrhunderts”,
23.9.2004, Stuttgart, Deutschland

In: Tagungsband Fachtagung ,, Photonik —
Schltsseltechnologie des 21. Jahrhunderts”,
23.9.2004, Stuttgart, Deutschland, S. 11-14

Notni, G.

Optische 3D-Datenerfassung und
-verarbeitung — Messen im 3D-Bild
Vortrag: Seminar ZBS limenau, 24.9.2004,
lImenau, Deutschland

Notni, G.

Streifenprojektionstechniken

Vortrag: Seminarbeitrag VDI-Wissensforum
., Optische 3-D-Messtechnik”, 1.-2.7.2004,
Aachen, Deutschland

Notni, G.

Triangulationsbasierte Verfahren —
Lichtschnitt- und Streifenprojektions-
techniken

Vortrag: VDI Wissensforum: , Optische 3D-
Messtechnik fiir die Qualitatssicherung in der
Produktion”, 25.-26.11.2004, Jena, Deutschland

Notni, G.; Kihmstedt, P.

Multi-view 3-D-Messtechniken

mit Streifenprojektion

Vortrag: Friedrich-Schiller-Universitat Jena,
14.7.2004, Jena, Deutschland

Notni, G.; Kihmstedt, P; Heinze, M.
Acceptance test, reverification and
measurement capability of self-calibrating
multi-view fringe projection systems

Lecture: MEKO-Konferenz 8™ Int. Symposium on
,Measurement and Quality Control in Production
ISMQ 2004", 3.10.2004, Erlangen, Germany

Notni, G.; Kihmstedt, P.; Heinze, M.

Flexible phasogrammetrische
3D-Mess-systeme zur Rundumvermessung
Vortrag: 105. DGaO Jahrestagung, 1.-5.6.2004,
Bad Kreuznach, Deutschland

Notni, G.; Kihmstedt, P; Heinze, M.
Systemkonfigurationen phasogrammetrischer
3D-Messsysteme — Anwendungsbeispiel —
Vortrag: 3. Oldenburger 3D-Tage, 28.1.2004,

FH Oldenburg/IAPG, Deutschland

In: Photogrammetrie — Laserscanning — Optische
3D-Messtechnik: Beitrage der Oldenburger
3D-Tage, S. 30-37, ISBN 3-87907-407-0

Notni, G.; Riehemann, S.; Kihmstedt, P.

OLED Based Fringe Projection System for
Microshape Measurement

Lecture: International Symposium ,, Photonics in
Measurement”, 23.-24.6.2004, Frankfurt/M.,
Germany

In: VDI-Berichte 1844 (2004) p. 349-356,

ISBN 3-18-091844-6

Notni, G.; Riehemann, S.; Kihmstedt, P;
Heidler, L.; Wolf, N.

OLED microdisplays — a new key element for
fringe projection setups

Lecture: SPIE conference , Interferometry Xil:
Applications”, 4.-5.8.2004,

Denver/Colorado, USA

In: SPIE Proceedings, Vol. 5532 (2004)
p.170-177, ISBN 0-8194-5470-2

Notni, G. H.; Kihmstedt, P.; Notni, G.

3D Face Scanning for Medical Applications
Lecture and Poster: Photonics Research Ontario
Student Forum, 27.9.2004, Ottawa, Canada

Riehemann, S.; Kihmstedt, P; Lippmann, U;
Palme, M.; Notni, G.

Ultrakompakte Projektionskpfe fiidie
optische Messtechnik auf der Basis von
OLED-Displays

Poster: 105. DGaO Jahrestagung, 1.-5.6.2004,
Bad Kreuznach, Deutschland

In: Proceedings 105. DGaO Jahrestagung on
CD-ROM

Riehemann, S.; Kihmstedt, P.; Notni, G.

OLED based projection systems

for optical metrology

Lecture: SID-ME Chapter Spring 2004 Meeting,
25.3.2004, Frankfurt/M., Germany

Riehemann, S.; Wacker, M.; Palme, M.;

Harnisch, G.; Damm, C.; Lippmann, U.; Notni, G.
Realisierung eines Kuppelprojektionssystems
Poster: 105. DGaO Jahrestagung, 1.-5.6.2004,
Bad Kreuznach, Deutschland

In: Proceedings 105. DGaO Jahrestagung

on CD-ROM

Riehemann, S.; Wacker, M.; Palme, M.;
Harnisch, G.; Damm, C.; Lippmann, U.; Notni, G.
Projection system for

objective multifocal perimetry

Lecture: BMT 2004 — 38. Jahrestagung der
DGBMT, 22.-24.9.2004, llmenau, Germany



Risse, S.

Doppelspharische Luftlager

aus Glas und Glaskeramik

Vortrag: Technische Akademie Esslingen,
11.-12.2.2004, Esslingen, Deutschland

In: Tagungsband Luftlagerungen — Grundlagen
und Anwendungen Nr. 29894/68.642

Risse, S.

Investigation on self-acting air bearings made
of glass-ceramic and manufacturing processes
Poster: 4" EUSPEN International Conference
30.5.-3.6.2004, Glasgow, UK

In: EUSPEN conference proceedings, 4" inter-
national conference of the European society for
precision engineering and nanotechnology (2004)
p. 203-204, ISBN 1861941080

Risse, S.; Peschel, T.

Von der Simulation zum Prototypen —
Anwendung von low CTE-Materialien
ftidie Prazisionsoptik, Lithographie und
Feinmechanik

Vortrag: 7. OPTATEC, 22.-25.6.2004,
Messegelande Frankfurt/M., Deutschland

Ristau, D.; Ehlers, H.; Kaiser, N.; Stenzel, O.;
Gabler, D.

lon-assisted deposition processes:

industrial network Intlon

In: SPIE Proceedings Vol.5250 (2004) p. 646-655,
ISBN 0-8194-5134-7

Schafer, B.; Danz, N.; Harz, M.

Parallel SPR Diagnostic System

Lecture: Photonics West 24.-29.1.2004,

San Jose, USA

In: SPIE Proceedings Vol. 5327 (2004) p. 74-79,
ISBN 0-8194-5235-1

Schallenberg, U.; Schulz, U.
Multicycle AR coatings:

A Theoretical Approach

Lecture: Optical Systems Design,
30.9.-3.10.2003, St. Entienne, France

Schreiber, P; Hofer, B.; Dannberg, P; Zeitner, U. D.
Fiber-coupling of high-brightness

laser diode bars

Lecture: 10% International Microoptics
Conference MOC'04, 1.-3.9.2004, Jena,
Germany

In: Proceedings MOC'04 on CD-ROM,
Presentation number C-7, ISBN 3-8274-1603-5

Schreiber, P; Kudaey, S.;

Gebhardt, A.; Dannberg, P.

Confocal optical microphone

Poster: 10% International Microoptics Conference
MOC’'04, 1.-3.9.2004, Jena, Germany

In: Proceedings MOC'04 on CD-ROM,
Presentation number F-49, ISBN 3-8274-1603-5

Schreiber, P.

Optische Mikrofone

Vortrag: OPTATEC, 22.-25.6.2004, Frankfurt/M.,
Deutschland

Schreiber, P.

Mikrooptische Abstandssensoren

Vortrag: Jenaer Technologietag 2004, 13. 9.2004,
Jena, Deutschland

Schreiber, P.; Kudaey, S.; Gorelik, V.; Peissig, J.
Fiber-Coupled Optical Microphones
Lecture: Audio Engineering Society 116%"
Convention, 8.-11.5.2004, Berlin, Germany

Schreiber, P.

Mikrooptik Design

Vortrag: OptoNet Workshop Microoptics,
12.5.2004, Jena, Deutschland

Schulz, U.

AR-hard-coating with spectral

bandwidth for plastic optics

Lecture: Mikkeli International Industrial Coating
Seminar, 18.-20.3.2004, Mikkeli, Finland

In: Proceedings Mikkeli International Industrial
Coating Seminar, 18.-20.3.2004, Mikkeli, Finland
Www.miics.net

Schulz, U.; Kaless, A.; Kaiser, N.
Antireflection of Acrylic

by low-pressure plasma treatment
Lecture: 6% Symposium of European Vacuum
Coaters, 27.-29.9.2004, Anzio, Italy

Schulz, U.; Kaless, A.; Kaiser, N.
Nano-motheye antireflection pattern

by ion bombardment of polymers

Lecture: 9" International Conference on Plasma
Surface Engineering, 13.-17.9.2004 Garmisch
Partenkirchen, Germany

Schulz, U.; Lau, K.; Brautigam, T.; Kaiser, N.
Mechanische Eigenschaften von Antireflex-
schichten AR-hard auf Kunststoffen
Vortrag: 12. Neues Dresdner Vakuumtechni-
sches Kolloquium, 14.—15.10.2004, Dresden,
Deutschland

In: Tagungsband 12. Neues Dresdner

Vakuumtechnisches Kolloquium, 14.-15.10.2004,

Dresden, S. 26-33

Schulz, U.

Plasma-ion assisted deposition of optical
coatings on thermoplastic polymers

Lecture: Optical Interference Coatings,
27.6.—2.7.2004, Tucson, USA

In: Optical Interference Coatings on CD-ROM,
(The Optical Society of America, Washington, DC,
2004) Presentation number WA1

Schulz, U.; Kaiser, N.; Schallenberg, U.

AR-hard broadband antireflective

coatings generated by a controlled
needle-optimization technique

Lecture and Poster: Optical Interference Coatings,
27.6.-2.7.2004, Tucson, USA

In: Optical Interference Coatings on CD-ROM,
(The Optical Society of America, Washington, DC,
2004) Presentation number ThB2

Stenzel, O.

Resonant reflection and absorption in
grating waveguide structures

Invited Lecture: Integrated Optics: Devices,
Materials, and Technologies VIlI, 26.1.2004,
San Jose, USA

In: SPIE Proceedings Vol. 5355 (2004) p. 1-13,
ISBN 0-8194-5263-7

Stenzel, O.

Understanding the optical properties

of optical coating materials

Lecture: Short course: OIC, 27.6.2004, Tucson,
Arizona, USA

Stenzel, O.; Kaiser, N.

Laterally heterogeneous optical films as
design tools for reflectors and absorbers

In: SPIE Proceedings Vol. 5250 (2004) p. 46-55,
ISBN 0-8194-5134-7

Stenzel, O.; Gabler, D.; Kaiser, N;
Tikhonravoy, A. V.; Trubetskov, M. K_;
Kokarev, M. A_; Amotchikina, T. V.
Refractive indices of SiO, and Nb,O,
Mixture Films

Lecture: International conference ,Applied
Optics”, 18.-21.10. 2004, St.-Petersburg,
Russia 2004

In: Proceedings Vol. lll p. 34-38

Stenzel, O.; Wilbrandt, S.; Leitel, R.;

Gabler, D.; Kaiser, N.

Non-optical characterization of gradient
index layers and rugate filters

Lecture and Poster: Optical Interference Coatings,
27.6.-2.7.2004, Tucson, USA

In: Optical Interference Coatings on CD-ROM,
(The Optical Society of America, Washington, DC,
2004) Presentation number WB2

Streppel, U.; Michaelis, D.;

Brauer, A.; Kowarschik, R.
Selbstorganisierte Filamentierung
UV-sensitiver Polymere bei
partiell-kohéarenter Bestrahlung
Vortrag: 105. Jahrestagung der DgaO,
1.-5.6.2004, Bad Kreuznach, Deutschland
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Tikhonravov, A. V.; Trubetskov, M. K_;
Amotchkina, T. V.; Kokarev, M. A_; Kaiser, N.;
Stenzel, O.; Wilbrandt, S.

General approach to the synthesis

of rugate coatings

Lecture: International conference ,, Applied
Optics”, 18.-21.10. 2004, St.-Petersburg,
Russia

Triebel, P; Weissbrodt, P; Nolte, S.;

Kley, E.-B.; Tinnermann, A.

Application of the rigorous treatment for the
characterization of sub-micron structures on
photomasks

In: SPIE Proceedings Vol. 5375 (2004)

p. 1156-1163, ISBN 0-8194-5288-2

Trompeter, H.; Peschel, U.; Pertsch, T.; Lederer, F;
Streppel, U.; Michaelis, D.; Brauer, A.

Tailoring defect modes in waveguide arrays
Lecture: CLEO 2004, 16.-21.5.2004,

San Francisco, USA

Tunnermann, A.; Nolte, S.; Zellmer, H.

Fiber lasers and amplifiers: novel avenues to
real-world applications of ultrashort lasers
Invited Lecture: The 5™ International

Symposium on Laser Precision Microfabrication
(LPM), 11.-14.5.2004, Nara, Japan

In: SPIE Proceedings Vol. 5662 (2004) p. 488-495,
ISBN 0-8194-5623-3

Tunnermann, A.; Limpert, J.; Nolte, S.; Zellmer, H.
High power femtosecond fiber CPA system:
Design and applications

Invited Lecture: CLEO 2004, 16.-21.5.2004,

San Francisco, USA

Tunnermann, A.; Schreiber, T.; Augustin, M.;
Limpert, J.; Will, M.; Nolte, S.; Zellmer, H.;
lliew, R.; Peschel, U.; Lederer, F.

Photonic crystals in ultrafast optics

In: Advances in Solid State Physics, Spring
Meeting of the , Deutsche Physikalische
Gesellschaft” Regensburg, Germany, 44 (2004)
p. 117,ISBN 3-540-21148-9

Uhlig, H.

Messungen der Transmission und Reflexion
von optischen Schichten mit dem Lambda 900
Vortrag: Colloquium Optische Spektroskopie,
13.-14.9.2004, Berlin, Deutschland

Wachter, C.

Design tools and modelling techniques

for integrated optics devices:

requirements and applications

Invited in: Proceedings of SPIE Vol. 5451 (2004)
p. 85-95, ISBN 0-8194-5374-9
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Wachter, C.

Ring Resonators:

Materials, Technologies, Limits

In: AIP Proceedings of the 39" International
School of Quantum Electronics , Microresonators
as Building Blocks for VLS| Photonics” (2004)
p.167-168, ISBN 0-7354-0184-5

Wachter, C.;

Exploring the integrated

optics software landscape

Invited Lecture: NATO Advanced Research
Workshop , Frontiers in Planar Lightwave Circuit
Technology”21.-25.9.2004, Ottawa, Canada

Wachter, C., Michaelis, D.

Analysis of fiber-chip coupling for general
high index contrast waveguides

Invited Lecture: Photonics North, 21.-25.9.2004,
Ottawa, Canada

Wilbrandt, S.; Leitel, R.; Gabler, D;

Stenzel, O.; Kaiser, N.

In-situ broadband monitoring and
characterization of optical coatings

Lecture and Poster: Optical Interference Coatings,
27.6.—-2.7.2004, Tucson, USA

In: Optical Interference Coatings on CD-ROM,
(The Optical Society of America, Washington, DC,
2004) Presentation number TUE6

Will, M.; Burghoff, J.; Limpert, J.; Schreiber, T.;
Nolte, S.; Tinnermann, A.

High speed fabrication of optical waveguides
inside glasses using a high repetition-rate
fiber CPA system

Lecture: Photonics West 24.-29.1.2004,

San Jose, USA

In: SPIE Proceedings Vol. 5339 (2004) p.168,

ISBN 0-8194-5247-5
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